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摘要(译)

超声波探头包括压电元件，该压电元件包括​​支撑体，下电极层，第一和
第二压电层，以及上电极层。支撑体具有开口部分和位移部分，该位移
部分覆盖支撑体一侧上的开口部分。下电极层设置在支撑体的一侧上，
并且当沿着支撑体的厚度方向在平面图中观察时，下电极层从开口部分
的内部连续延伸到外部。当在平面图中观察时，第一压电层设置在下电
极层上并位于开口部分的内部。上电极层设置在第一压电层上。当在平
面图中观察时，第二压电层设置在下电极层上并位于开口部分的外部。
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